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Valvula de Mariposa Tipo Wafer de Alto Desempeiio- Serie PHP02

Caracteristicas:
Valvula Mariposa Alto Desempefio Doble Desplazamiento

Disefio de doble desplazamiento Clase 150

%< Vastago a Prueba de explosion (A351)
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oo Disco CF8M
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Vastago 316

Asiento TFM PTFE

Cuerpo y Partes de acuerdo con normas AP1609 SP68 2E

Montaje de actuador de acuerdo con norma ISO
7
5211 8
9

M4dxima Presion de trabajo 285 PSI

i o0 . o
Temperatura de trabajo min -202C max. 2502C 12\

Size m-@p(inch)
— —h d L H H1 GE ISO 5211 JF WAFER UG
DNS0 2" 58 44 265 186 11 FO5/F07 120.7 4-3/4 4-5/8
DNB5 21/2" 62 46.5 268 186 11 FO5/FO7 139.7 4-3/4 4-5/8
DN8O0 3" 75 47.8 295 205 11 FO5/F07 152.4 4-3/4 4-5/8
DN100 4" 100 54.1 347 233 14 FO5/FO7 190.5 8-3/4 8-5/8
DN125 5" 118 56.5 373 242 14 FO5/FO7 215.9 8-7/8 8-3/4
DN150 6" 150 56.5 418 261 17 FO7/F10 2413 8-7/8 8-3/4
DN200 8" 198 61.3 472 301 17 FO7/F10 298.5 8-7/8 8-3/4
DN250 10" 246 69.5 540 329 22 FO7/F10 362.0 12-1 12-7/8
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